
Title (en)
METHOD AND DEVICE FOR MONITORING A LOAD CARRIER FOR A LIFT FACILITY

Title (de)
VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ÜBERWACHEN EINES TRAGMITTELS FÜR EINE AUFZUGANLAGE

Title (fr)
PROCEDE ET DISPOSITIF DE SURVEILLANCE D'UN ELEMENT DE SUSPENSION POUR ASCENSEUR

Publication
EP 3269674 A1 20180117 (DE)

Application
EP 16179442 A 20160714

Priority
EP 16179442 A 20160714

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren und eine entsprechend ausgebildete Vorrichtung (7) zum Detektieren von Schäden in einem Tragmittel (2) einer Aufzuganlage
(1) vorgeschlagen. Die Vorrichtung (7) weist einen Impulsgenerator (8) zum Generieren mindestens eines ersten elektrischen Impulssignals (4a) auf,
wobei das erste Impulssignal (4a) über einen ersten Anschluss (5a) des Tragmittels (2) in den Zugträger (3) eingespeist werden kann. Ein Detektor
(9) detektiert mindestens eines zweiten elektrischen Impulssignals (4b) an dem ersten Anschluss (5a), wobei das zweite Impulssignal (4b) durch das
erste Impulssignal (4a) verursacht wird, wenn das erste elektrische Impulssignal (4a) an einer Schadenstelle (6) in dem Zugträger (3) oder an einem
zweiten Anschluss (5b) des Tragmittels (2) reflektiert wird. Die Vorrichtung (7) weist einen Prozessor (10) zum Auswerten des detektierten zweiten
Impulssignals (4b) hinsichtlich dessen Pulsamplitude und/oder Pulspolarität, einen Zeitmesser (11) zum Messen einer Zeitdauer (�t) zwischen dem
Einspeisen des ersten elektrischen Impulssignals (4a) und dem Detektieren des zweiten elektrischen Impulssignals (4b) und einen Fehlermelder
(12) zum Generieren einer Fehlermeldung auf, wenn ein Auswertungsergebnis von mindestens einem vordefinierten Toleranzwert abweicht und/oder
die gemessene Zeitdauer (�t) einen Sollwert überschreitet.
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